












专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20080027326A1 公开(公告)日 2008-01-31

申请号 US11/879909 申请日 2007-07-19

[标]申请(专利权)人(译) 日本电波工业株式会社

申请(专利权)人(译) 日本电波工业株式会社.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 日本电波工业株式会社.，LTD.

[标]发明人 HASEGAWA YASUNOBU

发明人 HASEGAWA, YASUNOBU

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 G01N29/06 G01N29/225 G10K11/355 G01S7/52079 G01S15/894 G01N2291/02483 A61B8/4461 
A61B8/483

优先权 2006201513 2006-07-25 JP

其他公开文献 US7967755

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头技术领域本发明涉及一种超声波探头，该超声波探头包括一
组压电元件和一个旋转机构，该压电元件包括​​沿其长轴方向排列的多个
窄卡形状的压电元件，该旋转机构使所述压电元件组向左旋转并振动并
且在其短轴方向上绕所述长轴方向的中心;其中所述旋转机构设有第一锥
齿轮和第二锥齿轮，所述第一锥齿轮具有至少弧形的齿，所述第二锥齿
轮与所述第一锥齿轮啮合并沿水平方向旋转，所述第二锥齿轮旋转所述
第二锥齿轮;所述第二锥齿轮的旋转轴线和所述驱动电机的旋转轴线通过
皮带轮连杆使用皮带连接;并且所述第一锥齿轮和所述第二锥齿轮中的至
少一个由合成树脂制成。这确保抑制金属噪声的产生，从而消除不舒服
的来源，特别是对患者。
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